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(54) VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR ANALYSE EINES MATERIALSTROMS

(67)  Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung und Ver-

fahren zur Analyse eines Materialstroms (S) mit einem

Einlassbereich (E), einem Messbereich (M) und einen

Auslassbereich (A) sowie mit einer ersten Weiche (W1)

und einer zweiten Weiche (W2) und einem Umlenkbe-
reich (U), wobei die beiden Weichen (W1, W2) in einem
ersten Schaltzustand (Z1) einen durchgangigen ersten
Materialdurchstrémungsraum vom Einlassbereich (E)

Z1

Figur 1

Uber die erste Weiche (W1) durch den Messbereich (M)
Uber die zweite Weiche (W2) bis zum Auslassbereich (A)
ausbilden und in einem zweiten Schaltzustand einen
durchgédngigen zweiten Materialdurchstrémungsraum
vom Einlassbereich (E) Gber die erste Weiche (W1) durch
den Umlenkbereich (U) Uber die zweite Weiche (W2) bis
zum Auslassbereich (A) ausbilden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung und ein
Verfahren zur Analyse eines Materialstroms.

[0002] In vielen Produktionsprozessen missen Mate-
rialstrdme analysiert werden. Dabei kann es sich um gas-
férmige, flissige oder feste (rieselfahige) Materialstrome
handeln. Gangige Analyseverfahren erfolgen kontaktlos
zum Materialstrom, z.B. mittels Spektroskopie transmis-
siv und/oder reflektiv durch Beobachtungsfenster oder
mittels an den Materialstrom angelegten oder in ihn ein-
tauchender Sonden. Allen Analyseverfahren gemein-
sam ist, dass sowohl die Sonden als auch die Messfens-
ter mit der Zeit verunreinigt oder beschadigt werden und
eine Reinigung oder Reparatur im Messbereich ohne
Stérung des Materialstroms nicht ohne Weiteres mdglich
ist.

[0003] Es ist daher Aufgabe der Erfindung, eine Vor-
richtung und ein Verfahren zur Analyse eines Material-
stroms anzugeben, welche eine Reinigung oder Repa-
ratur einer fur die Analyse erforderlichen Messeinrich-
tung ermdglichen ohne dabei den Materialstrom zu st6-
ren.

[0004] Die Aufgabe wird beziiglich der Vorrichtung zur
Analyse eines Materialstroms erfindungsgemaf da-
durch gelost, dass sie mit einem Materialdurchstro-
mungsraum versehenistund in Durchstrdomungsrichtung
aufweist: einen Einlassbereich, einen Messbereich, aus-
gebildet zur Messung von Eigenschaften des Material-
stroms und einen Auslassbereich, wobei die Vorrichtung
zusatzlich aufweist: eine erste Weiche, angeordnet zwi-
schen dem Einlassbereich und dem Messbereich, eine
zweite Weiche, angeordnet zwischen dem Messbereich
und dem Auslassbereich sowie einen Umlenkbereich
des Materialdurchstromungsraums, welche derart ange-
ordnetund eingerichtetsind, dassin einem ersten Schalt-
zustand der ersten Weiche und der zweiten Weiche ein
durchgangiger erster Materialdurchstrdomungsraum vom
Einlassbereich Uber die erste Weiche durch den Mess-
bereich Uber die zweite Weiche bis zum Auslassbereich
ausgebildetist, und dass in einem zweiten Schaltzustand
der ersten Weiche und der zweiten Weiche ein durch-
gangiger zweiter Materialdurchstrémungsraum vom Ein-
lassbereich tber die erste Weiche durch den Umlenkbe-
reich Uber die zweite Weiche bis zum Auslassbereich
ausgebildet ist.

[0005] Eine solche erfindungsgemaRe Vorrichtung zur
Analyse eines Materialstroms stelltin dem ersten Schalt-
zustand (der ersten Weiche und der zweiten Weiche)
einen durchgdngigen ersten Materialdurchstromungs-
raum (vom Einlassbereich Uber die erste Weiche durch
den Messbereich Uber die zweite Weiche bis zum Aus-
lassbereich) bereit, durch den der Materialstrom unge-
hindert flieRen kann wahrendim Messbereich dieses Ma-
terialdurchstrémungsraums die Analyse des Material-
stroms erfolgen kann. Hingegen steht in dem zweiten
Schaltzustand (der ersten Weiche und der zweiten Wei-
che) ein durchgangiger zweiter Materialdurchstré-
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mungsraum (vom Einlassbereich tber die erste Weiche
durch den Umlenkbereich Uber die zweite Weiche bis
zum Auslassbereich) bereit, durch den der Materialstrom
ungehindert flieBen kann wahrend der Messbereich ge-
reinigt oder repariert werden kann.

[0006] Der Messbereich ist mit Ublichen Mitteln zur
Messung von Eigenschaften des Materialstroms ausge-
bildet, insbesondere mit kontaktlos messenden Einrich-
tungen (transmissiv und/oder reflektiv spektroskopisch)
oder kontaktiv messenden, an den Materialstrom ange-
legten oder in ihn eintauchender Sonden.

[0007] In einer vorteilhaften Weiterbildung der erfin-
dungsgemalen Vorrichtung zur Analyse eines Material-
stroms ist die erste Weiche ausgebildet als erste Schie-
beweiche, welche in den ersten Materialdurchstro-
mungsraum zwischen den Einlassbereich und den
Messbereich einschiebbar ist und welche eine erste
Durchtritts6ffnung fiir einen Durchtritt des Materialstroms
vom Einlassbereich durch die erste Schiebeweiche in
den Messbereich aufweist und welche eine zweite
Durchtritts6ffnung fiir einen Durchtritt des Materialstroms
vom Einlassbereich durch die erste Schiebeweiche in
den Umlenkbereich aufweist, und/oderistdie zweite Wei-
che ausgebildet als zweite Schiebeweiche, welche inden
ersten Materialdurchstrdmungsraum zwischen den
Messbereich und den Auslassbereich einschiebbar ist
und welche eine erste Durchtrittséffnung fir einen Durch-
tritt des Materialstroms vom Messbereich durch die zwei-
te Schiebeweiche in den Auslassbereich aufweist und
welche eine zweite Durchtritts6ffnung fir einen Durchtritt
des Materialstroms vom Umlenkbereich durch die zweite
Schiebeweiche in den Auslassbereich aufweist, welche
derart angeordnet und eingerichtet sind, dass in jedem
Schaltzustand in jeder Schiebeweiche jeweils eine
Durchtritts6ffnung einem Materialdurchstromungsraum
zugewendet ist.

[0008] Eine solche Schiebeweiche ist in Hinsicht auf
ihre dulRere Form dabei vorzugsweise als Zylinder aus-
gebildet. Denkbar sind jedoch auch andere &uRRere For-
men, z.B. eine Quaderform. Alternativ zu einer Ausge-
staltung als Schiebeweiche kénnen auch eine oder beide
Weichen als Klappweiche ausgestaltet sein, bei der eine
umschaltbare Klappe zwischen einem Einlass flir den
Materialstrom und zwei unterschiedlichen Auslassen an-
geordnetistund den Materialstrom alternativinden einen
oder den anderen Auslass fiihrt, indem jeweils einer der
beiden Auslasse von ihr blockiert wird.

[0009] In weiterer alternativer Ausgestaltung kénnen
auch eine oder beide Weichen als Drehweiche ausge-
staltet sein. Eine solche Drehweiche ist in ihrer dueren
Form als Zylinder ausgebildet. Die vorstehend beschrie-
bene erste Schiebeweiche kann durch eine erste Dreh-
weiche ersetztwerden, welche in dem Materialdurchstro-
mungsraum zwischen dem Einlassbereich und dem
Messbereich drehbar gelagert ist und welche eine erste
Durchtritts6ffnung fiir einen Durchtritt des Materialstroms
vom Einlassbereich durch die erste Drehweiche in den
Messbereich aufweist sowie eine zweite Durchtrittsoff-
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nung fir einen Durchtritt des Materialstroms vom Ein-
lassbereich durch die erste Drehweiche in den Umlenk-
bereich aufweist. Die vorstehend beschriebene zweite
Schiebeweiche kann durch eine zweite Drehweiche er-
setzt werden, welche in dem Materialdurchstréomungs-
raum zwischen dem Messbereich und dem Auslassbe-
reich drehbar gelagert ist und welche eine erste Durch-
tritts6ffnung fur einen Durchtritt des Materialstroms vom
Messbereich durch die zweite Drehweiche in den Aus-
lassbereich aufweist sowie eine zweite Durchtrittsoff-
nung fir einen Durchtritt des Materialstroms vom Um-
lenkbereich durch die zweite Drehweiche in den Auslass-
bereich aufweist. Eine Drehweiche ist dabei vorzugswei-
se derart ausgestaltet, dass jeweils die erste Durchtritt-
s6ffnung (vom Einlassbereich zum Messbereich bzw.
vom Messbereich zum Auslassbereich) den Zylinder
senkrecht zu seiner Hauptachse durchstoft. Die zweite
Durchtrittséffnung ist dabei derart ausgestaltet, dass ihr
Einlass (zum Einlassbereich im Fall der ersten Drehwei-
che) beziehungsweise ihr Auslass (zum Auslassbereich
im Fall der zweiten Drehweiche) auf einen Umfangskreis
um den Zylinder der Drehweiche angeordnet, auf wel-
chem auch Einlass und Auslass der ersten Durchtritts-
6ffnung liegen. Der Einlass der zweiten Durchgangsoff-
nung der ersten Drehweiche ist dabei vorzugsweise mit-
tig zwischen dem Einlass und dem Auslass der ersten
Durchgangséffnung der ersten Drehweiche angeordnet.
Entsprechend ist der Auslass der zweiten Durchgangs-
6ffnung der zweiten Drehweiche vorzugsweise mittig
zwischen dem Einlass und dem Auslass der ersten
Durchgangsoffnung der zweiten Drehweiche angeord-
net. Beide Weichen sind dabei derart angeordnet und
eingerichtet, dass in jedem Schaltzustand in jeder Dreh-
weiche jeweils eine Durchtrittséffnung einem Material-
durchstrdmungsraum zugewendet ist.

[0010] Ineiner vorteilhaften Weiterbildung weist die er-
findungsgemaRe Vorrichtung zur Analyse eines Materi-
alstroms zusatzlich auf: einen zweiten Einlassbereich fiir
einen zweiten Materialstrom; eine dritte Weiche, ange-
ordnet zwischen der ersten Weiche und dem Messbe-
reich; eine vierte Weiche, angeordnet zwischen dem
Messbereich und der zweiten Weiche; einen zweiten
Auslassbereich fir den zweiten Materialstrom, welche
derart angeordnetund eingerichtet sind, dass in dem ers-
ten Schaltzustand der ersten Weiche und der zweiten
Weiche ein durchgéngiger dritter Materialdurchstro-
mungsraum vom Einlassbereich tber die erste Weiche
und die dritte Weiche durch den Messbereich und tber
die zweite Weiche und die vierte Weiche bis zum Aus-
lassbereich ausgebildet ist, wobei der zweite Einlassbe-
reich fir den zweiten Materialstrom geschlossen ist; und
dass in einem zweiten Schaltzustand der ersten Weiche
und der zweiten Weiche ein durchgéngiger zweiter Ma-
terialdurchstrémungsraum vom Einlassbereich Gber die
erste Weiche durch den Umlenkbereich tber die zweite
Weiche bis zum Auslassbereich ausgebildet ist und wo-
bei ein durchgangiger vierter Materialdurchstrémungs-
raum fir den zweiten Materialstrom vom zweiten Ein-
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lassbereich Uber die dritte Weiche durch den Messbe-
reich und Uber die vierte Weiche bis zum zweiten Aus-
lassbereich ausgebildet ist.

[0011] Eine solche vorteilhafte Weiterbildung der er-
findungsgemafen Vorrichtung zur Analyse eines Mate-
rialstroms stellt in dem ersten Schaltzustand (der ersten
Weiche und der zweiten Weiche) einen durchgangigen
dritten Materialdurchstromungsraum (vom Einlassbe-
reich Uber die erste Weiche und die dritte Weiche durch
den Messbereich und Uber die zweite Weiche und die
vierte Weiche bis zum Auslassbereich) bereit, durch den
der Materialstrom ungehindert flieRen kann wahrend im
Messbereich dieses Materialdurchstrémungsraums die
Analyse des Materialstroms erfolgen kann. Gleichzeitig
ist der zweite Einlassbereich fir den zweiten Material-
strom geschlossen. Hingegen steht in dem zweiten
Schaltzustand (der ersten Weiche und der zweiten Wei-
che) ein durchgangiger zweiter Materialdurchstro-
mungsraum (vom Einlassbereich tber die erste Weiche
durch den Umlenkbereich Uber die zweite Weiche bis
zum Auslassbereich) bereit, durch den der erste Materi-
alstrom ungehindert flieRen kann wahrend der Messbe-
reich gereinigt oder kalibriert werden kann. Dafiir ist in
diesem zweiten Schaltzustand ein durchgéngiger vierter
Materialdurchstrémungsraum (vom zweiten Einlassbe-
reich Uber die dritte Weiche durch den Messbereich und
Uber die vierte Weiche bis zum zweiten Auslassbereich)
ausgebildet, durch den ein zweiter Materialstrom in Form
eines Reinigungs- oder Kalibrations- oder Referenzfluids
ungehindert - und ohne den ersten Materialstrom zu sto-
ren - flieRen kann.

[0012] Auch die dritte und/oder vierte Weiche kann als
Schiebeund/oder Klappweiche und/oder Drehweiche
ausgestaltet sein.

[0013] In einer vorteilhaften Weiterbildung der erfin-
dungsgemalen Vorrichtung zur Analyse eines Material-
stroms sind die erste Weiche und die dritte Weiche mit-
einander zu einer ersten gemeinsam schaltenden Dop-
pelweiche kombiniert und sind die zweite Weiche und
die vierte Weiche miteinander zu einer zweiten gemein-
sam schaltenden Doppelweiche kombiniert. Diese Kom-
bination vereinfacht den Umschaltvorgang von einem
Messzustand zu einem Reinigungs-, Kalibrations- oder
Referenzzustand des Materialdurchstromungsraums.
Dabei kénnen beide oder auch nur eine der Doppelwei-
chen als Doppelschiebe-, -klapp- oder -drehweiche aus-
gestaltet sein.

[0014] Ineiner Ausgestaltung mitzwei Doppeldrehwei-
chen sind beide Doppeldrehweichen in ihrer auf3eren
Form wieder als Zylinder ausgebildet. Analog wie vor-
stehend beziglich der ersten Drehweiche beschrieben,
weist die erste Doppeldrehweiche eine erste Durchtritt-
s6ffnung flr einen Durchtritt des Materialstroms vom Ein-
lassbereich durch die erste Dopppeldrehweiche in den
Messbereich auf sowie eine zweite Durchtritts6ffnung fiir
einen Durchtritt des Materialstroms vom Einlassbereich
durch die erste Doppeldrehweiche in den Umlenkbereich
auf. Zusatzlich gegentiber der ersten Drehweiche weist
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die erste Doppeldrehweiche eine dritte Durchtrittsoff-
nung fir einen Durchtritt eines zweiten Materialstroms
vom zweiten Einlassbereich durch die erste Dopppel-
drehweiche in den Messbereich auf, durch welchen der
Messbereich gereinigt oder kalibriert werden kann. Ana-
log wie vorstehend beziiglich der zweiten Drehweiche
beschrieben, weist die zweite Doppeldrehweiche eine
erste Durchtrittséffnung fiir einen Durchtritt des Materi-
alstroms vom Messbereich durch die zweite Doppeldreh-
weiche in den Auslassbereich auf sowie eine zweite
Durchtritts6ffnung fiir einen Durchtritt des Materialstroms
vom Umlenkbereich durch die zweite Doppeldrehweiche
in den Auslassbereich auf. Zusatzlich gegentiber der
zweiten Drehweiche weist die zweite Doppeldrehweiche
eine dritte Durchtritts6ffnung fir einen Durchtritt des
zweiten Materialstroms vom Messbereich durch die
zweite Dopppeldrehweiche in den Auslassbereich auf.
Dabei entsprechen die erste Durchtrittséffnung der ers-
ten Dopppeldrehweiche und die zweite Durchtrittsoff-
nung der zweiten Dopppeldrehweiche hinsichtlich ihrer
Ausgestaltung und Anordnung im Zylinder der ersten
Durchtritts6ffnung der ersten Drehweiche und der zwei-
ten Durchtritts6ffnung der zweiten Drehweiche wahrend
die zweite Durchtritts6ffnung der ersten Dopppeldreh-
weiche vorzugsweise identisch zu der ersten Durchtritt-
s6ffnung ausgestaltet ist aber um 180° um die Haupt-
drehachse des Zylinders gedreht angeordnet ist. Ent-
sprechend ist die zweite Durchtrittsé6ffnung der zweiten
Dopppeldrehweiche ausgestaltet und angeordnet.
[0015] In weiterer vorteilhafter Ausgestaltung ist der
zweite Einlassbereich verbunden mit mindestens einem
Vorratsbehalter fur ein Reinigungsfluid und/oder mindes-
tens einem Vorratsbehalter fir ein Kalibrationsfluid
und/oder mindestens einem Vorratsbehalter fir ein Re-
ferenzfluid.

[0016] Das jeweilige Fluid ist dabei vorzugsweise flis-
sig. Alternativ oder additiv kdnnen aber auch Gase ein-
gesetzt werden, insbesondere in einer Kombination, bei
derzunachst eine Flissigkeit verwendet wird und danach
ein Gas, vorzugsweise Druckluft, um den Materialdurch-
strdmungsraum auszublasen, insbesondere den ersten
Materialdurchstrémungsraum durch den danach wieder
ein zu analysierender Materialstrom flieRen soll und der
nicht durch ansonsten evtl. verbleibende Reste des Flu-
ids verunreinigt werden soll. Alternativ kann als Fluid
auch eine Suspension (festkérperbeladene Flissigkeit)
oder eine Emulsion (flissigkeitbeladene Flussigkeit)
oder ein Aerosol (festkdrper- oder flissigkeitbeladenes
Gas) Anwendung finden oder in Ausnahmefallen sogar
rieselfahige Partikeln.

[0017] In weiterer vorteilhafter Ausgestaltung ist der
zweite Einlassbereich verbunden mit mindestens einem
Vorratsbehalter fir das mindestens eine Reinigungsfluid
und mindestens einem Vorratsbehalter fir das mindes-
tens eine Kalibrationsfluid und/oder mindestens einem
Vorratsbehalter fiir das mindestens eine Referenzfluid,
wobei diese mindestens zwei Vorratsbehalter tber eine
Weiche jeweils einzeln mit dem zweiten Einlassbereich
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durchgehend verbindbar sind. Besonders vorteilhaft
kann dies durch ein Revolvermagazin ausgestaltet sein,
welches mehrere Vorratsbehalter enthalt. Alternativ kdn-
nen aber auch separate jeweils druckbeaufschlagte
und/oder jeweils mit einer Pumpvorrichtung versehene
Vorratsbehalter vorgesehen sein, die mit dem zweiten
Einlassbereich jeweils Uber ein Ventil verbunden sind
und ihr jeweiliges Fluid durch Offnen dieses Ventils be-
reitstellen kdnnen.

[0018] AuBerdem ist es vorteilhaft die jeweiligen Ma-
terialdurchstrémungsraume an ihren Schaltbereichen, d.
h. an den Anknipfbereichen der Weichen abzudichten.
Dabei sind vorzugsweise Dichtungen vorzusehen, wel-
che bestandig sind gegenuber den verwendeten Fluiden,
insbesondere Reinigungsfluiden in Form von Ldsungs-
mitteln, und den Betriebstemperaturen. Geeignet in die-
sem Sinne sind Fluorkautschuke, insbesondere Polyte-
trafluorethylen, aber auch andere Elastomere oder me-
tallische Dichtungen, insbesondere Metall-Komposit-
Dichtungen wie Metall-Weichstoff-Dichtungen, Metall-
Elastomer-Dichtungen oder Metall-Lagen-Dichtungen,
oder auch keramische Dichtungen.

[0019] In einer vorteilhaften Weiterbildung der erfin-
dungsgemalen Vorrichtung zur Analyse eines Material-
stroms ist zumindest der Messbereich temperierbar aus-
gestaltet, d.h. zumindest der Messbereich ist kihlbar
und/oder heizbar. Eine derartige Ausgestaltung erlaubt
es z.B. Messungen, insbesondere Kalibrations- oder Re-
ferenzmessungen bei definierten Temperaturen, insbe-
sondere Standardtemperaturen oder Standardtempera-
turprofilen, durchzufihren.

[0020] Inweiterervorteilhafter Ausgestaltung weistder
Messbereich zumindest teilweise eine fiir eine Kalibrie-
rung und/oder Referenzierung optimierte innere Oberfl&-
che auf. Dazu weist er mindestens einen Oberflachen-
bereich auf, der definiert diffus streuend oder spekular
reflektierend ausgebildet ist. Vorzugsweise ist dieser
Oberflachenbereich austauschbar ausgestaltet, insbe-
sondere als austauschbare Keramikplatte. Ein Aus-
tausch kann dabei auf einfache Weise im zweiten Schalt-
zustand erfolgen, bei welchem der Materialstrom durch
den Umlenkbereich - also am Messbereich vorbei - ge-
fuhrt wird. In vorteilhaft einfacher Ausgestaltung weist
die Wandung des Messbereichs seitlich mindestens eine
verschliessbare Offnung auf, durch welche ein Zugang
zum Messbereich gegeben ist, der z.B. den vorstehend
beschriebenen Austausch aber auch andere Malnah-
men innerhalb des Messbereichs ermdglicht. Der Ver-
schluss dieser mindestens einen Offnung ist in jedem
Betriebszustand der Vorrichtung zur Analyse eines Ma-
terialstroms - also im ersten Schaltzustand im Messbe-
trieb und im zweiten Schaltzustand im Reinigungs-, Ka-
librations- oder Referenzierungsbetrieb - notwendiger-
weise geschlossen. Der Verschluss ist derart eingerich-
tet, dass er nur gedffnet werden kann, wenn der jeweilige
Betriebszustand unterbrochen ist, z.B. indem wéahrend
des zweiten Schaltzustandes der Zufluss der einzelnen
Fluide durch SchlieRen der jeweiligen Ventile unterbun-
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den ist.

[0021] Inbesonders vorteilhafter Ausgestaltungderer-
findungsgemaRen Vorrichtung ist diese zur Analyse ei-
nes Materialstroms beim Extrudieren oder Strangpres-
sen, insbesondere beim Schmelzspinnen, und deshalb
als Extrudermodul ausgestaltet. Vorzugsweise ist dieses
derart ausgestaltet, dass es in einfacher Art und Weise
in der AusstoRzone des Extruders eingesetzt werden
kann, d.h. in den Bereich zwischen dessen Forderschne-
cke und dessen Austrittsdiise. Dazu sind der Einlassbe-
reich und der Auslassbereich der Vorrichtung an den For-
derkanal des Extruders angepasst und geeignete Ver-
bindungseinrichtungen vorgesehen.

[0022] Ein solches Extrudermodul erlaubt einen einfa-
chen (auch nachtraglichen) Einbau der erfindungsgema-
Ren Vorrichtung zur Analyse eines Materialstroms in
handelstbliche Extruder, wodurch diese in die Lage ver-
setzt werden, erforderliche Analysen durchzufiihren oh-
ne jeweils die Extrusion fir Zwecke der Reinigung, Ka-
librierung oder Referenzierung der Analysevorrichtung
unterbrechen zu missen.

In alternativer Ausgestaltung ist die erfindungsgemafie
Vorrichtung zur Analyse eines Materialstroms beim
Spritzguss und deshalb als Modul einer Spritzgussma-
schine ausgestaltet.

[0023] Die Aufgabe wird bezliglich des Verfahrens zur
Analyse eines Materialstroms erfindungsgema da-
durch gel6st, dass der Materialstrom durch einen Mate-
rialdurchstrémungsraum stromt und dabei in Durchstro-
mungsrichtung einen Einlassbereich, einen Messbe-
reich, ausgebildet zur Messung von Eigenschaften des
Materialstroms und einen Auslassbereich durchstréomt,
wobei eine erste Weiche zwischen dem Einlassbereich
und dem Messbereich angeordnet wird, eine zweite Wei-
che zwischen dem Messbereich und dem Auslassbe-
reich angeordnet wird und ein Umlenkbereich zur Um-
lenkung des Materialstroms bereit gestellt wird, und dass
in einem ersten Schaltzustand der ersten Weiche und
der zweiten Weiche der Materialstrom vom Einlassbe-
reich tber die erste Weiche durch den Messbereich tber
die zweite Weiche bis zum Auslassbereich geflihrt wird,
und dassin einem zweiten Schaltzustand der ersten Wei-
che und der zweiten Weiche der Materialstroms vom Ein-
lassbereich Gber die erste Weiche durch den Umlenkbe-
reich Uber die zweite Weiche bis zum Auslassbereich
geflhrt wird.

[0024] Eine solches erfindungsgemales Verfahren
zur Analyse eines Materialstroms stellt in dem ersten
Schaltzustand (der ersten Weiche und der zweiten Wei-
che) einen durchgangigen ersten Materialdurchstré-
mungsraum (vom Einlassbereich tber die erste Weiche
durch den Messbereich Uber die zweite Weiche bis zum
Auslassbereich) bereit, durch den der Materialstrom un-
gehindert flieBen kann wahrend im Messbereich dieses
Materialdurchstrémungsraums die Analyse des Materi-
alstroms erfolgen kann. Hingegen steht in dem zweiten
Schaltzustand (der ersten Weiche und der zweiten Wei-
che) ein durchgangiger zweiter Materialdurchstro-

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

mungsraum (vom Einlassbereich tber die erste Weiche
durch den Umlenkbereich Uber die zweite Weiche bis
zum Auslassbereich) bereit, durch den der Materialstrom
ungehindert flieBen kann wahrend der Messbereich ge-
reinigt oder repariert werden kann.

[0025] Geeignete Messverfahren sind z.B. spektros-
kopische Verfahren, insbesondere die transmissive
und/oder reflektive IR-(Infrarot, insbesondere NIR (na-
hes IR) oder MIR (mittleres (IR) oder FIR (fernes IR oder
THz)), UV- (ultraviolett), VIS-(visuell) oder Raman-Spek-
troskopie oder Fluoreszenz-, insbesondere 2D-Fluores-
zenz- oder Fluoreszenzlebensdauer-Spektroskopie.
[0026] Nachfolgend werden anhand der Figuren sowie
der Ausfiihrungsbeispiele die erfindungsgemalRe Vor-
richtung und das erfindungsgemaRe Verfahren zur Ana-
lyse eines Materialstroms naher erlautert. Dabei zeigen
die Figuren schematisch und nicht mastabsgerecht:
Figur 1: Die erfindungsgemaRe Vorrichtung zur Ana-
lyse eines Materialstroms S mit einem Ein-
lassbereich E, einem Messbereich M und ei-
nen Auslassbereich A sowie mit einer erste
Weiche W1 und einer zweiten Weiche W2
und einem Umlenkbereich U in ihrem ersten
Schaltzustand Z1, wahrend dem ein durch-
gangiger erster Materialdurchstromungs-
raum vom Einlassbereich E Uber die erste
Weiche W1 durch den Messbereich M Gber
die zweite Weiche W2 bis zum Auslassbe-
reich A ausgebildet ist.

Die erfindungsgemaRe Vorrichtung zur Ana-
lyse eines Materialstroms S in ihrem zweiten
Schaltzustand Z2, wahrend dem ein durch-
gangiger zweiter Material-durchstromungs-
raum vom Einlassbereich E Uber die erste
Weiche W1 durch einen Umlenkbereich U
Uber die zweite Weiche W2 bis zum Auslass-
bereich A ausgebildet ist.

Die erfindungsgemaRe Vorrichtung zur Ana-
lyse eines Materialstroms S in ihrem ersten
Schaltzustand Z1 mit dem durchgéngigen
ersten Materialdurchstrémungsraum R1und
ausgebildet mit einer ersten Schiebeweiche
SW1 und einer zweiten Schiebeweiche
SW2.

Die erfindungsgemaRe Vorrichtung zur Ana-
lyse eines Materialstroms S in ihrem zweiten
Schaltzustand Z2 mit dem durchgéngigen
zweiten Materialdurchstrémungsraum R2
und ausgebildet mit einer ersten Schiebe-
weiche SW1 aufweisend eine erste Durch-
tritts6ffnung D11 und eine zweite Durchtritt-
s6ffnung D12 und einer zweiten Schiebewei-
che SW2 ebenfalls aufweisend eine erste
Durchtrittséffnung D21 und eine zweite
Durchtrittséffnung D22.

Die erfindungsgemaRe Vorrichtung zur Ana-
lyse eines Materialstroms S in ihrem ersten

Figur 2:

Figur 3:

Figur 4:

Figur 5:
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Schaltzustand Z1 mit dem durchgéngigen
ersten Materialdurchstromungsraum R1 und
ausgebildet mit einer ersten Drehweiche
DW1 und einer zweiten Drehweiche DW?2.
Die erfindungsgeméaRe Vorrichtung zur Ana-
lyse eines Materialstroms S in ihrem zweiten
Schaltzustand Z2 mit dem durchgéngigen
zweiten Materialdurchstrémungsraum R2
und ausgebildet mit einer ersten Drehweiche
DW1 und einer zweiten Drehweiche DW?2.
Eine weitere Ausgestaltung der erfindungs-
gemalen Vorrichtung zur Analyse eines Ma-
terialstroms S in ihrem ersten Schaltzustand
Z1 mit einem durchgangigen ersten Materi-
aldurchstrémungsraum R11 aufweisend ne-
ben der ersten Weiche W1 und der zweiten
Weiche W2 eine dritte Weiche W11 und eine
vierte Weiche W21 sowie einen zweiten Ein-
lassbereich E2 und einen zweiten Auslass-
bereich A2 jeweils fiir einen zweiten Materi-
alstrom S2.

Eine weitere Ausgestaltung der erfindungs-
gemalen Vorrichtung zur Analyse eines Ma-
terialstroms S in ihrem ersten Schaltzustand
Z1 mit einem durchgangigen ersten Materi-
aldurchstrémungsraum aufweisend eine
erste Kombination aus der ersten Weiche
und der dritten Weiche zu einer ersten ge-
meinsam schaltenden Doppelweiche W1+1
sowie eine zweite Kombination aus der zwei-
ten Weiche und der vierten Weiche zu einer
zweiten gemeinsam schaltenden Doppel-
weiche W2+1.

Eine weitere Ausgestaltung der erfindungs-
gemafen Vorrichtung zur Analyse eines Ma-
terialstroms S in ihrem zweiten Schaltzu-
stand Z2 mit einem durchgangigen zweiten
Materialdurchstréomungsraum R2 aufwei-
send eine erste Kombination aus der ersten
Drehweiche und einer dritten Drehweiche zu
einer ersten gemeinsam schaltenden Dop-
peldrehweiche DW1+1 sowie eine zweite
Kombination aus der zweiten Drehweiche
und einer vierten Drehweiche zu einer zwei-
ten gemeinsam schaltenden Doppeldreh-
weiche DW2+1.

Eine gegenuber Figur 8 modifizierte Variante
der Erfindung.

Eine der in Figur 10 gezeigten Anordnung
verwandte Variante der Erfindung fir den
Fall der Verwendung von Drehweichen.

Figur 6:

Figur 7:

Figur 8:

Figur 9:

Figur 10

Figur 11

[0027] GemalR dem Ausfihrungsbeispiel ist die erfin-
dungsgemalie Vorrichtung zur Analyse eines Material-
stroms S als Extrudermodul ausgestaltet, welches in ein-
facher Artund Weise in der Ausstol3zone eines Extruders
eingesetzt werden kann, d.h. in den Bereich zwischen
dessen Forderschnecke und dessen Austrittsdiise. Dazu
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sind der Einlassbereich und der Auslassbereich der Vor-
richtung an den Férderkanal des Extruders angepasst
und geeignete Verbindungseinrichtungen vorgesehen.
[0028] Figur 1 zeigt dazu eine erste beispielhafte Aus-
gestaltung der Vorrichtung zur Analyse eines Material-
stroms S, welche mit einem Materialdurchstrémungs-
raum versehen ist und in Durchstrémungsrichtung einen
Einlassbereich E, einen Messbereich M, ausgebildet zur
Messung von Eigenschaften des Materialstroms S, und
einen Auslassbereich A aufweist, sowie zusatzlich eine
erste Weiche W1, angeordnet zwischen dem Einlassbe-
reich E und dem Messbereich M, eine zweite Weiche
W2, angeordnet zwischen dem Messbereich M und dem
Auslassbereich A, sowie einen Umlenkbereich U des Ma-
terialdurchstrémungsraums, welche derart angeordnet
und eingerichtet sind, dass in einem ersten Schaltzu-
stand Z1 der ersten Weiche W1 und der zweiten Weiche
W2 ein durchgangiger erster Materialdurchstrémungs-
raum R1 vom Einlassbereich E Uber die erste Weiche
W1 durch den Messbereich M (ber die zweite Weiche
W2 bis zum Auslassbereich A ausgebildet ist, wahrend
[0029] Figur2dieselbe Ausgestaltung der Vorrichtung
zur Analyse eines Materialstroms S in einem zweiten
Schaltzustand Z2 der ersten Weiche W1 und der zweiten
Weiche W2 zeigt, bei dem ein durchgangiger zweiter Ma-
terialdurchstrémungsraum R2 vom Einlassbereich E
Uber die erste Weiche W1 durch den Umlenkbereich U
Uber die zweite Weiche W2 bis zum Auslassbereich A
ausgebildet ist.

[0030] Figur 3 zeigt eine vergleichbare Ausgestaltung
der Vorrichtung zur Analyse eines Materialstroms S, bei
der die erste Weiche als Schiebeweiche SW1 und die
zweite Weiche als Schiebeweiche SW2 ausgebildet ist.
[0031] Figur 4 zeigt fir die Ausgestaltung nach Figur
3 wie die erste Schiebeweiche SW1 eine erste Durch-
tritts6ffnung D11 aufweist, welche im (hier nicht gezeig-
ten) Schaltzustand Z1 den Durchtritt des Materialstroms
S vom Einlassbereich E durch die erste Schiebeweiche
SW1 hin zum Messbereich M erlaubt, sowie eine zweite
Durchtritts6ffnung D12 aufweist, welche im (hier gezeig-
ten) Schaltzustand Z2 den Durchtritt des Materialstroms
S vom Einlassbereich E durch die erste Schiebeweiche
SW1 hin zum Umlenkbereich U erlaubt, und wie die zwei-
te Schiebeweiche SW2 eine erste Durchtritts6ffnung D21
aufweist, welche im (hier nicht gezeigten) Schaltzustand
Z1 den Durchtritt des Materialstroms S vom Messbereich
M durch die zweite Schiebeweiche SW2 hin zum Aus-
lassbereich A erlaubt, sowie eine zweite Durchtrittsoff-
nung D22 aufweist, welche im (hier gezeigten) Schaltzu-
stand Z2 den Durchtritt des Materialstroms S vom Um-
lenkbereich U durch die zweite Schiebeweiche SW2 hin
zum Auslassbereich A erlaubt.

[0032] Figur 5 zeigt eine der Figur 3 vergleichbare
Ausgestaltung der Vorrichtung zur Analyse eines Mate-
rialstroms S im Schaltzustand Z1, bei welcher die erste
Weiche als erste Drehweiche DW1 und die zweite Wei-
che als zweite Drehweiche DW2 ausgebildet ist. Ein
Wechsel in den (hier nicht gezeigten) Schaltzustand Z2
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erfolgt durch Drehen der beiden Drehweichen DW1 und
DW?2 in die durch die jeweiligen Kreispfeile angezeigten
Drehrichtungen.

[0033] Figur 6 zeigt die Ausgestaltung nach Figur 5 in
ihrem Schaltzustand Z2.

[0034] Figur 7 zeigt eine weitere Variante, welche ne-
ben den Komponenten der Figur 4 wie der ersten Weiche
W1 und der zweiten Weiche W2 eine dritte Weiche W11
und eine vierte Weiche W21 sowie einen zweiten Ein-
lassbereich E2 und einen zweiten Auslassbereich A2 je-
weils fir einen zweiten Materialstrom S2 aufweist und in
ihrem (hier gezeigten) Schaltzustand Z1 den Durchtritt
des Materialstroms S vom Einlassbereich E durch die
erste Weiche W1 und die dritte Weiche W11 hin zum
Messbereich M und von dort durch die vierte Weiche
W21 und die zweite Weiche W2 hin zum Auslassbereich
A erlaubt und dadurch einen dritten Materialdurchstro-
mungsraum R11 ausbildet.

[0035] Figur8 zeigt eine zur Figur 7 ahnliche Variante,
bei der die erste Weiche und die dritte Weiche geman
der Figur 7 zu einer ersten gemeinsam schaltenden Dop-
pelweiche W1+1 kombiniert sind, sowie die zweite Wei-
che und die vierte Weiche gemal der Figur 7 zu einer
zweiten gemeinsam schaltenden Doppelweiche W2+1
kombiniert sind. Dabei ist die erste gemeinsam schalten-
de Doppelweiche W1+1 angeordnet zwischen dem Ein-
lassbereich E und dem Messbereich M und die zweite
gemeinsam schaltende Doppelweiche W2+1 angeord-
net zwischen dem Messbereich M und dem Auslassbe-
reich A. Figur 8 zeigt dabei den Schaltzustand Z1 der
ersten gemeinsam schaltenden Doppelweiche W1+1
und der zweiten gemeinsam schaltenden Doppelweiche
W2+1, bei dem ein durchgangiger erster Materialdurch-
strdomungsraum R11 vom Einlassbereich E iber eine ers-
te Durchtritts6ffnung D11 der ersten gemeinsam schal-
tenden Doppelweiche W1+1 durch den Messbereich M
Uber eine erste Durchtritts6ffnung D21 der zweiten ge-
meinsam schaltenden Doppelweiche W2+1 bis zum Aus-
lassbereich A ausgebildetist. In einem (hier nicht gezeig-
ten) zweiten Schaltzustand der ersten gemeinsam schal-
tenden Doppelweiche W1+1 und der zweiten gemein-
sam schaltenden Doppelweiche W2+1 ist ein durchgan-
giger vierter Materialdurchstrémungsraum R22 vom Ein-
lassbereich E Uber einen zweite Durchtrittséffnung D12
der ersten gemeinsam schaltenden Doppelweiche W1+1
durch den Umlenkbereich U iber eine zweite Durchtritt-
s6ffnung D22 der zweiten gemeinsam schaltenden Dop-
pelweiche W2+1 bis zum Auslassbereich A ausgebildet.
[0036] Indiesem Ausfiihrungsbeispiel sind beide Dop-
pelweichen W1+1, W2+1 als Schiebeweichen ausgebil-
det.

[0037] Figur9 zeigt eine zur Figur 8 dhnliche Variante,
bei der beide Doppelweichen als Doppeldrehweichen
DW1+1 und DW2+1 ausgebildet sind in ihrem zweiten
Schaltzustand Z2 mit einem durchgéngigen zweiten Ma-
terialdurchstrémungsraum R2.

[0038] Der zweite Einlassbereich E2 fiir den zweiten
Materialstrom S2 (gemafR Figur 7) ist mit einem Revol-
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vermagazin verbunden, welches Vorratsbehalter fir eine
Reinigungsflissigkeit, flr ein Reinigungsgas, fir eine
Kalibrationsflissigkeit und fir eine Referenzflissigkeit
aufweist sowie eine Steuereinheit zur Steuerung des Re-
volvermagazins, derart, dass der jeweils benétigte Vor-
ratsbehalter dem zweiten Einlassbereich E2 zugewendet
und geoéffnet ist wahrend die anderen Vorratsbehalter
abgewandt und geschlossen sind.

[0039] Indem zweiten (hier nicht gezeigten) Schaltzu-
stand der ersten gemeinsam schaltenden Doppelweiche
W1+1 und der zweiten gemeinsam schaltenden Doppel-
weiche W2+1 kann somit der zweite Materialstrom S2
aus dem Revolvermagazin durch den zweiten Einlass-
bereich E2 und die zweite Durchtritts6ffnung D12 der ers-
ten gemeinsam schaltenden Doppelweiche W1+1 inden
Messbereich M und von dort durch die zweite Durchtritt-
s6ffnung D12 der zweiten gemeinsam schaltenden Dop-
pelweiche W2+1 in den zweiten Auslassbereich A2 ge-
fuhrt werden.

[0040] GemaR diesem Ausfiihrungsbeispiel steuert
die Steuereinheit fir eine Reinigung des Messbereichs
das Revolvermagazin derart an, dass zuerst der Vorrats-
behalter mit der Reinigungsflissigkeit dem zweiten Ein-
lassbereich E2 zugewendet und gedffnet ist, worauf die
Reinigungsflissigkeit in Form eines das Extrudat I6sen-
den Lésungsmittels durch den Messbereich strémt und
diesen reinigt. Danach steuert die Steuereinheit das Re-
volvermagazin derart an, dass nachfolgend der Vorrats-
behalter mit dem Reinigungsgas dem zweiten Einlass-
bereich E2 zugewendet und geéffnet ist, worauf das Rei-
nigungsgas in Form von Druckluft durch den Messbe-
reich strdmt und aus diesem verbliebene Reste der Rei-
nigungsflissigkeit ausblast.

[0041] GemaR diesem Ausfiihrungsbeispiel steuert
die Steuereinheit fur eine Kalibration des Messbereichs
das Revolvermagazin derart an, dass zunachst eine vor-
stehend beschriebene Reinigung durchgefiihrt wird und
anschlieBend steuert die Steuereinheit das Revolverma-
gazin derart an, dass nun der Vorratsbehalter mit der
Kalibrationsflissigkeit dem zweiten Einlassbereich E2
zugewendet und geoffnet ist, worauf die Kalibrationsflis-
sigkeit durch den Messbereich strémt und dieser mittels
Ublicher Methodik kalibriert wird.

[0042] Entsprechend steuertdie Steuereinheitfiir eine
Referenzierung des Messbereichs das Revolvermaga-
zin derart an, dass nun der Vorratsbehalter mit der Re-
ferenzflissigkeit dem zweiten Einlassbereich E2 zuge-
wendet und gedffnet ist, worauf die Referenzflissigkeit
durch den Messbereich strdmt und die Referenzmes-
sung erfolgen kann.

[0043] Fir eine Kalibrierung und/oder Referenzierung
weist der Messbereich eine optimierte innere Oberflache
auf. Diese ist als durch einfaches Einschieben austau-
schare Keramikplatte ausgestaltet, welche in ihren ver-
schiedenen austauschbaren Ausgestaltungen definiert
diffus streuend oder spekular reflektierend ausgebildet
ist. Ein Austausch kann dabei auf einfache Weise im
zweiten Schaltzustand Z2 erfolgen, bei welchem der Ma-
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terialstrom S des Extrudats durch den Umlenkbereich U
- also am Messbereich M vorbei - gefiihrt wird.

[0044] Beidiesem Ausfiihrungsbeispiel sind sdmtliche
Materialdurchstrémungsrdume an ihren Schaltberei-
chen, d.h. an den Anschlussbereichen der Weichen mit
I6sungsmittel- und betriebstemperaturbestandigungen
sowie gleitfahigen Dichtungen aus Fluorkautschuk oder
anderen geeigneten Materialien abgedichtet.

[0045] Des Weiteren ist der Messbereich M temperier-
bar ausgestaltet, und zwar ist er sowohl kiihlbar als auch
heizbar ausgestaltet. Eine derartige Ausgestaltung er-
laubt es z.B. Messungen, insbesondere Kalibrations-
oder Referenzmessungen bei definierten Temperaturen,
insbesondere Standardtemperaturen oder Standard-
temperaturprofilen, durchzufiihren.

[0046] GemalR einem Ausfiihrungsbeispiel wird das er-
findungsgemaRe Verfahren zur Analyse eines Material-
stroms S in einem Extrudermodul nach vorstehend be-
schrieben angewendet, welches wie vorstehend be-
schriebenin einfacher Artund Weise in der Aussto3zone
eines Extruders eingesetzt wird.

[0047] Dazu wird das Extrudat zum Einlassbereich E
geflihrt und stromt von dort in einem ersten Schaltzu-
stand Z1 Uber die erste Weiche W1 durch den Messbe-
reich M Uber die zweite Weiche W2 bis zum Auslassbe-
reich A.

[0048] Fir eine Reinigung des Messbereichs M wird
das Extrudermodul in den zweiten Schaltzustand Z2 ge-
schaltet, wodurch das Extrudat Uber die erste Weiche
W1 durch den Umlenkbereich U Ulber die zweite Weiche
W2 bis zum Auslassbereich A geftihrt wird, wahrend der
Messbereich gereinigt werden kann ohne die Extrusion
zu unterbrechen.

[0049] Die erfindungsgemaRe Vorrichtung und das er-
findungsgemaRe Verfahren zur Analyse eines Material-
stroms zeichnen sich durch einfache Integration in be-
stehende Verfahrensstrome aus.

[0050] Einebevorzugte Anwendungfiir die erfindungs-
gemale Vorrichtung und das erfindungsgemafe Verfah-
ren zur Analyse eines Materialstroms stellt die Extrusion
dar. Dort bestand bereits seit langem Bedarf nach einer
zuverldssigen Qualitatskontrolle durch verlassliche Mes-
sung von Eigenschaften des Extrudats, jedoch wurde
diese bislang durch haufige Verschmutzung des Mess-
bereichs und aufwandige Umbauten zur Durchfiihrung
der erforderlichen Reinigung erschwert. Diese Proble-
matik wird durch die erfindungsgemafe Vorrichtung und
das erfindungsgemale Verfahren zur Analyse eines Ma-
terialstroms auf deutlich einfacher und schneller hand-
habbare Art und Weise gel6st.

[0051] Dartber hinaus erlauben die erfindungsgema-
Re Vorrichtung und das erfindungsgemafle Verfahren
zur Analyse eines Materialstroms eine vereinfachte Ka-
libration und Referenzierung des Messbereichs.

[0052] Figur 10 zeigt eine gegenuber Figur 8 modifi-
zierte Variante der Erfindung, welche eine ununterbro-
chene Uberwachung des Materialstromes S auch wéh-
rend der Reinigung einer Messsonde oder eines Mess-
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raums oder wahrend eines Kalibriervorganges erlaubt.
Die in Figur 10 gezeigte Anordnung unterscheidet sich
von der Anordnung aus Figur 8 insbesondere dadurch,
dass der Umlenkbereich U einen weiteren Messbereich
M’ enthalt, in welchen beispielsweise eine Sonde L’ ein-
gebracht werden kann In der Figur ist exemplarisch auch
eine Sonde L im Messbereich M gezeigt; es versteht sich
von selbst, dass die gezeigten Sonden auch in allen an-
deren beschriebenen und gezeigten Ausfiihrungsformen
verwendet werden kénnen. Die Sonden kénnen insbe-
sondere als Standard 2" UNF Sonden ausgefiihrt sein
und insbesondere zur Fihrung von Messstrahlung mit
Lichtleiter, beispielsweise Lichtleitfasern, ausgestattet
sein. Vorteilhaft an der Verwendung von Sonden wie in
der Figur 10 gezeigt ist insbesondere deren leichte
Tauschbarkeit, beispielsweise zu Wartungszwecken
oder zu einem Wechsel eines beispielsweise spektros-
kopischen Messverfahrens. Weiterhin erkennbar in Figur
10 sind der Einlassbereich E’ und Auslassbereich A’,
durch welchen beispielsweise eine Spiilflissigkeit oder
ein Kalibriermedium dem Messbereich M’ zugefiihrt bzw.
aus diesem abgefiihrt werden kann. Im gezeigten Schalt-
zustand durchtritt der Materialstrom den Einlassbereich
E, passiert den Messbereich M und den Auslassbereich
A, und wird wahrend des Durchtretens des Messberei-
ches M in der vorne bereits beschriebenen Weise von
einer Sonde oder anderen spektroskopischen Mitteln
hinsichtlich seiner Zusammensetzung und Qualitat un-
tersucht. Parallel kann die Reinigung des Messbereiches
M’ beispielsweise durch Spilen mit einer Spulflissigkeit
erfolgen; nach erfolgter Reinigung von M’ steht der Ma-
terialdurchstrémungsraum durch E’, U, M’ und A’ fiir Félle
zur Verfiigung, in welchen eine Reinigung des Messbe-
reiches M erforderlich ist. In diesem Fall wird die gezeigte
Anordnung aus den beiden Weichen W1+1 und W2+1
synchron nach links verschoben, bis durch den Einlass-
bereich E der Umlenkbereich U und der in ihm angeord-
nete Messbereich M’ versorgt werden kann; nach Pas-
sieren des Messbereichs M’ wird in dieser Schaltposition
der Materialstrom S dem Auslassbereich A zugefiihrt, so
dass zu keinem Zeitpunkt der Auslassbereich von nicht
vermessenem Material erreicht wird.

[0053] Figur 11 zeigt eine der in Figur 10 gezeigten
Anordnung verwandte Variante der Erfindung fir den Fall
von Drehweichen, 8hnlich wie in Figur 9 gezeigt. In einer
gegenuber der Darstellung in Figur 11 um 90 Grad ver-
drehten Position der Drehweichen DW1+1 und DW2+2
in Richtung der gezeigten Pfeile ist der Durchflussraum
R2 durchgéngig offen und der Messbereich M wird durch-
stromt. In dieser Position konnen dann die Anschlisse,
welche mit dem Messbereich M’ verbunden sind, in Kon-
takt mit einer Leitung fir Reinigungs- oder Kalibrierflis-
sigkeit stehen. Die Verbindung zwischen den Drehwei-
chen und dem zweiten Messraum M’ kann insbesondere
durch einen flexiblen Schlauch, eine Bohrung bzw. einem
Kanal innerhalb der Drehweiche oder dhnliches gewahr-
leistet werden, um einen stérungsfreien Materialfluss
bzw. Fluidfluss auch nach einer Drehung der Drehwei-
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chen DW1+1 und DW2+2 sicher zu stellen. Besonders
vorteilhaftin der gezeigten Anordnungist die Mdglichkeit,
fur einen kontinuierlichen Materialfluss bei gleichzeitiger
Reinigungsmadglichkeit eines Messbereiches oder einer
darin angeordneten Sonde zu sorgen.

Bezugszeichenliste

[0054]
S Materialstrom
E,FE Einlassbereich

M, M’ Messbereich
A A Auslassbereich
W1 Erste Weiche
w2 Zweite Weiche

U Umlenkbereich

Z1 erster Schaltzustand

R1 erster Materialdurchstrémungsraum

Z2 zweiter Schaltzustand

R2 zweiter Materialdurchstromungsraum (lber

den Umlenkbereich)

SW1  erste Schiebeweiche

SW2  zweite Schiebeweiche

D11 erste Durchtritts6ffnung der ersten Schiebewei-
che

D12 zweite Durchtritts6ffnung der ersten Schiebe-
weiche

D21 erste Durchtrittséffnung der zweiten Schiebe-
weiche

D22 zweite Durchtritts6ffnung der ersten Schiebe-
weiche

DW1  erste Drehweiche

DW2  zweite Drehweiche

S2 zweiter Materialstrom
E2 zweiter Einlassbereich
A2 zweiter Auslassbereich

W11 dritte Weiche

w21 vierte Weiche

R11 dritter Materialdurchstrdomungsraum

R22 vierter Materialdurchstrémungsraum (iiberden
Umlenkbereich)

W1+1  erste gemeinsam schaltende Doppelweiche

W2+1  zweite gemeinsam schaltende Doppelweiche

L, L Sonde

Patentanspriiche

1. Vorrichtung zur Analyse eines Materialstroms (S) mit
einem Materialdurchstrémungsraum und
aufweisend in Durchstrémungsrichtung

+ einen Einlassbereich (E),
« einen Messbereich (M), ausgebildet zur Mes-
sung von Eigenschaften des Materialstroms (S)
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und
* einen Auslassbereich (A),

dadurch gekennzeichnet,

dass die Vorrichtung zuséatzlich aufweist

* eine erste Weiche (W1),

angeordnet zwischen dem Einlassbereich (E)
und dem Messbereich (M),

* eine zweite Weiche (W2),

angeordnet zwischen dem Messbereich (M) und
dem Auslassbereich (A),

+ einen Umlenkbereich (U) des Materialdurch-
stromungsraums,

welche derart angeordnet und eingerichtet sind,

+ dass in einem ersten Schaltzustand (Z1) der
ersten Weiche (W1) und der zweiten Weiche
(W2) ein durchgangiger erster Materialdurch-
strdomungsraum (R1) vom Einlassbereich (E)
Uber die erste Weiche (W1) durch den Messbe-
reich (M) Uber die zweite Weiche (W2) bis zum
Auslassbereich (A) ausgebildet ist,

+ dass in einem zweiten Schaltzustand (Z2) der
ersten Weiche (W1) und der zweiten Weiche
(W2) ein durchgangiger zweiter Materialdurch-
strdomungsraum (R2) vom Einlassbereich (E)
Uber die erste Weiche (W1) durch den Umlenk-
bereich (U) Gber die zweite Weiche (W2) bis zum
Auslassbereich (A) ausgebildet ist.

2. Vorrichtung zur Analyse eines Materialstroms (S)
nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,

+ dass die erste Weiche (W1) ausgebildet ist als
erste Schiebeweiche (SW1),

welche in den Materialdurchstrémungsraum
(R1) zwischen den Einlassbereich (E) und den
Messbereich (M) einschiebbar ist und

owelche eine erste Durchtritts6ffnung (D11)
fur einen Durchtritt des Materialstroms (S)
vom Einlassbereich (E) durch die erste
Schiebeweiche (SW1) in den Messbereich
(M) und

o welche eine zweite Durchtritts6ffnung
(D12) fir einen Durchtritt des Material-
stroms (S) vom Einlassbereich (E) durch die
erste Schiebeweiche (SW1) in den Umlenk-
bereich (U) aufweist,

und/oder

 dass die zweite Weiche (W2) ausgebildet ist
als zweite Schiebeweiche (SW2),

welche in den Materialdurchstrémungsraum
(R1) zwischen den Messbereich (M) und den
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Auslassbereich (A) einschiebbar ist und

owelche eine erste Durchtrittsdffnung (D21)
fur einen Durchtritt des Materialstroms (S)
vom Messbereich (M) durch die zweite
Schiebeweiche (SW2) in den Auslassbe-
reich (A) und

o welche eine zweite Durchtrittséffnung
(D22) fur einen Durchtritt des Material-
stroms (S) vom Umlenkbereich (U) durch
die zweite Schiebeweiche (SW2) in den
Auslassbereich (A) aufweist,

welche derart angeordnet und eingerichtet sind,
dass in jedem Schaltzustand (Z1, Z2) in jeder Schie-
beweiche (SW1, SW2) jeweils eine Durchtrittsoff-
nung (D11, D12; D21, D22) einem Materialdurch-
strdomungsraum (R1, R2) zugewendet ist.

Vorrichtung zur Analyse eines Materialstroms (S)
nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,

+ dass die erste Weiche (W1) ausgebildet ist als
erste Drehweiche (DW1),

welche in dem Materialdurchstrémungsraum
(R1) zwischen dem Einlassbereich (E) und dem
Messbereich (M) drehbar gelagert ist und

owelche eine erste Durchtritts6ffnung fiir ei-
nen Durchtritt des Materialstroms (S) vom
Einlassbereich (E) durch die erste Drehwei-
che (DW1) in den Messbereich (M) und

o welche eine zweite Durchtritts6ffnung flr
einen Durchtritt des Materialstroms (S) vom
Einlassbereich (E) durch die erste Drehwei-
che (DW1) in den Umlenkbereich (U) auf-
weist,

und/oder

+ dass die zweite Weiche (W2) ausgebildet ist
als zweite Drehweiche (DW2),

welche in dem Materialdurchstrémungsraum
(R1) zwischen dem Messbereich (M) und dem
Auslassbereich (A) drehbar gelagert ist und

owelche eine erste Durchtritts6ffnung fiir ei-
nen Durchtritt des Materialstroms (S) vom
Messbereich (M) durch die zweite Drehwei-
che (DW2) in den Auslassbereich (A) und

o welche eine zweite Durchtritts6ffnung flr
einen Durchtritt des Materialstroms (S) vom
Umlenkbereich (U) durch die zweite Dreh-
weiche (DW2) in den Auslassbereich (A)
aufweist, welche derart angeordnetund ein-
gerichtet sind, dass in jedem Schaltzustand
(21, Z2) in jeder Drehweiche (DW1, DW2)
jeweils eine Durchtrittséffnung einem Mate-
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rialdurchstromungsraum (R1, R2) zuge-
wendet ist.

Vorrichtung zur Analyse eines Materialstroms (S)
nach Anspruch 1, 2 oder 3,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Vorrichtung zuséatzlich aufweist

 einen zweiten Einlassbereich (E2) fir einen
zweiten Materialstrom (S2),

* eine dritte Weiche (W11),

angeordnet zwischen der ersten Weiche (W1)
und dem Messbereich (M),

* eine vierte Weiche (W21),

angeordnet zwischen dem Messbereich (M) und
der zweiten Weiche (W2),

» einen zweiten Auslassbereich (A2) fur den
zweiten Materialstrom (S2),

welche derart angeordnet und eingerichtet sind,

*dassindem ersten Schaltzustand (Z1) derers-
ten Weiche (W1) und der zweiten Weiche (W2)

o ein durchgangiger dritter Materialdurch-
strdmungsraum (R11) vom Einlassbereich
(E) Uber die erste Weiche (W1), die dritte
Weiche (W11) durch den Messbereich (M)
Uber die zweite Weiche (W2) und die vierte
Weiche (W21) bis zum Auslassbereich (A)
ausgebildet ist und

o der zweite Einlassbereich (E2) fur den
zweiten Materialstrom (S2) geschlossenist,

+ dass in einem zweiten Schaltzustand (Z2) der
ersten Weiche (W1) und der zweiten Weiche
(W2)

o ein durchgangiger zweiter Materialdurch-
strdmungsraum (R2) vom Einlassbereich
(E) Uber die erste Weiche (W1) durch den
Umlenkbereich (U) Giber die zweite Weiche
(W2) bis zum Auslassbereich (A) ausgebil-
det ist und

o ein durchgangiger vierter Materialdurch-
strdomungsraum (R22) fiir den zweiten Ma-
terialstrom (S2) vom zweiten Einlassbe-
reich (E2) Uber die dritte Weiche (W11)
durch den Messbereich (M) Uber die vierte
Weiche (W21) bis zum zweiten Auslassbe-
reich (A2) ausgebildet ist.

5. Vorrichtung zur Analyse eines Materialstroms (S)

nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet,

+ dass die erste Weiche (W1) und die dritte Wei-
che (W11) miteinander zu einer ersten gemein-
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sam schaltenden Doppelweiche (W1+1) kombi-
niert sind und

+ dass die zweite Weiche (W1) und die vierte
Weiche (W21) miteinander zu einer zweiten ge-
meinsam schaltenden Doppelweiche (W2+1)
kombiniert sind.

Vorrichtung zur Analyse eines Materialstroms (S)
nach Anspruch 4 oder 5,

dadurch gekennzeichnet,

dass der zweite Einlassbereich (E2) verbunden ist
mit

* mindestens einem Vorratsbehalter fiir ein Rei-
nigungsfluid und/oder

» mindestens einem Vorratsbehalter fir ein Ka-
librationsfluid und/oder

» mindestens einem Vorratsbehalter fir ein Re-
ferenzfluid.

Vorrichtung zur Analyse eines Materialstroms (S)
nach Anspruch 6,

dadurch gekennzeichnet,

dass der zweite Einlassbereich (E2) verbunden ist
mit mindestens einem Vorratsbehélter flir das min-
destens eine Reinigungsfluid und mindestens einem
Vorratsbehalter fir das mindestens eine Kalibrati-
onsfluid und/oder mindestens einem Vorratsbehal-
ter flir das mindestens eine Referenzfluid, wobei die
mindestens zwei Vorratsbehélter tiber eine Weiche
jeweils einzeln mit dem zweiten Einlassbereich (E2)
durchgehend verbindbar sind.

Vorrichtung zur Analyse eines Materialstroms (S)
nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet,

dass der Messbereich (M) temperierbar ausgestal-
tet ist.

Vorrichtung zur Analyse eines Materialstroms (S)
nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet,

dass der Messbereich (M) zumindest teilweise eine
fur eine Kalibrierung und/oder Referenzierung opti-
mierte innere Oberflache aufweist.

Vorrichtung zur Analyse eines Materialstroms (S)
nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet,

dass sie als Extrudermodul ausgestaltet ist.

Vorrichtung zur Analyse eines Materialstroms (S)
nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet,

dass zuséatzlich zu dem ersten Messbereich (M) ein
weiterer Messbereich (M’) vorhanden ist, welche von
dem Materialstrom durchtreten werden kann.
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12. Verfahren zur Analyse eines Materialstroms (S),

der durch einen Materialdurchstrdmungsraum
stromt und dabei in Durchstrémungsrichtung

* einen Einlassbereich (E),

* einen Messbereich (M),

ausgebildet zur Messung von Eigenschaften
des Materialstroms (S) und

« einen Auslassbereich (A)

durchstromt

dadurch gekennzeichnet,

dass

* eine erste Weiche (W1)

zwischen dem Einlassbereich (E) und dem
Messbereich (M) angeordnet wird,

* eine zweite Weiche (W2)

zwischen dem Messbereich (M) und dem Aus-
lassbereich (A) angeordnet wird,

+ ein Umlenkbereich (U) zur Umlenkung des Ma-
terialstroms (S) bereit gestellt wird,

und,

« dass in einem ersten Schaltzustand (Z1) der
ersten Weiche (W1) und der zweiten Weiche
(W2) der Materialstrom (S) vom Einlassbereich
(E) Uber die erste Weiche (W1) durch den Mess-
bereich (M) Uber die zweite Weiche (W2) bis
zum Auslassbereich (A) gefihrt wird,

+ dass in einem zweiten Schaltzustand (Z2) der
ersten Weiche (W1) und der zweiten Weiche
(W2) der Materialstrom (S) vom Einlassbereich
(E) Uber die erste Weiche (W1) durch den Um-
lenkbereich (U) tGber die zweite Weiche (W2) bis
zum Auslassbereich (A) gefuhrt wird.
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